
7 CIS-B-0107 电极真空室安全拉杆 PEEK 12
6 CIS-B-0106 GG水管 304+TU1 2
5 CIS-B-0105 PG电极支撑 304 1
4 CIS-B-0104 短绝缘筒 PEEK 1
3 CIS-B-0103 EG支撑法兰 304 1
2 CIS-B-0102 长绝缘筒 PEEK 1
1 CIS-B-0101 GG支撑法兰 304 1

序号 图号 名称 材质 数量 备注

技术要求：
1. 氦质谱检漏，1atm压差下漏率不超过1E-9 Pa.m³/s。
2.零件在装配前必须清理和清洗干净；
3.装配过程中零件不允许磕、碰、划伤；
4.与PEEK绝缘筒连接螺栓使用PEKK材质,装配保证相应尺寸。
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技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污。

其余
3.2
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其余
3.2

技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污。

中国科学院
等离子体物理研究所
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2 CIS-0103-02 EG支撑法兰水管 304 6
1 CIS-0103-01 EG支撑法兰盘 304 1

序号 图号 名称 材质 数量 备注

技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污，打压检漏2MPa。

中国科学院
等离子体物理研究所

1/4尺寸射频负离子源
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技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污，打压检漏2MPa。

其余
3.2
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1/4尺寸射频负离子源

CIS-0103-01
EG支撑法兰盘

304

1 1:8

NBI

1 0 + 0 . 1
+ 0 . 0 23 - 深 1 . 5

34

3 2 - 通M 5

6 8 0

3 2 0

3 3 0

3 4 0
3 5 0
3 5 5

3 6 0

15

30 30

30

3030

6 6 0
9 2 0

60

9
13 .5

7.5

7 . 5
6 7 . 5

7 . 5
9

7.5

1 14 4 - 通

1 0M4 6 - 深 2 0

8 7 4

7 . 518深10

A

B

B

1 7 . 5

3 5

92
0

左视图
缩放：  1:6

16

42 4 - 深 9 . 5

52 4 -

4 8 - 通M 3

详图 A
缩放：  1:1
共24处

12范围内粗糙度0.8

3 5

78
0

52 5 ± 0 . 1

5R8 -

5R2 -
3 ± 0 . 1

82
0

-0
.0

2
-0

.1

90
0

+
0.

1
+

0.
02

82
0

-0
.0

2
-0

.1

90
0

+
0.

1
+

0.
02

剖视图 B-B
缩放：  1:2

0 . 1
0 . 1 C C

0 . 1

0 . 1
0 . 1 C

0.8

0.
8



其余
3.2

技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污。

中国科学院
等离子体物理研究所

NBI

CIS-0103-02
EG支撑法兰水管

304
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技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污。

其余
3.2

中国科学院
等离子体物理研究所

1/4尺寸射频负离子源
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技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污。

其余
3.2

中国科学院
等离子体物理研究所

1/4尺寸射频负离子源
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技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污。
2.打压检漏1Mpa。
3.退火处理。

其余
3.2

中国科学院
等离子体物理研究所
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其余
3.2

技术要求：
1.去除毛刺，清洗油污。

中国科学院
等离子体物理研究所

NBI

CIS-0107
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